
広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 教員公募 

 

１． 公募人員：准教授 １名 

２． 所  属：ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 

３． 専門分野：半導体デバイス・プロセス技術に関する研究。特に、スーパークリーンルー 

ムにおけるマニュファクチャリングサイエンス、産業界との連携、異なる学 

問分野の連携による研究の展開に興味を持つ方 

４． 担当授業科目：大学院教育および学士課程教育（大学院先端物質科学研究科、半導体革 

    新集積科学リーダー育成プログラム、および工学部第二類（電気・電子・ 

システム・情報系)）を担当する。 

５． 着任予定時期：採用決定後なるべく早い時期 

６． 資  格：博士またはPhDの学位を有する方 

７． 提出書類：（様式はすべて任意様式、提出部数は各一部） 

（１）表紙：A4、1枚に次の項目を記載（氏名、連絡方法(住所、電話、e-mail)） 

（２）履歴書（写真貼付、生年月日、学歴、職歴、所属学会、受賞歴、資格など） 

（３）学会および社会における活動 

（４）論文目録（学位論文、査読付き原著論文、国際会議発表、招待講演、著書、 

   などを区分し、共著者名、発表誌、巻号、年、ページを記載） 

（５）主要論文 5編程度の別刷り（コピー可）とその概要 

（６）特許リストと主要特許（5件程度）の要約 

（７）最近10年間の科学研究費補助金、各種競争的外部資金、共同研究の代表者およ 

    び分担者としての取得状況 

（８）これまでの研究業績（A4、2枚程度、論文目録と対応させて記述） 

（９）これまでの教育業績（A4、1枚程度） 

（10）今後の教育の抱負および研究計画（教育抱負A4、1枚、研究計画A4、2枚） 

（11）その他特筆すべきこと 

（12）照会可能な方１～２名の氏名、所属、職位と連絡先（電話、e-mail） 

 

応募締切：２０１１年 １２月 ２６日（月）必着 

書類送付先および問合せ先： 

〒739－8527 東広島市鏡山1-4-2  

 広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 

 所長 吉川 公麿 

 電話：082-424-6265  Fax：082-424-3499 

 e-mail: kikkawat@ hiroshima-u.ac.jp 

（応募書類は簡易書留とし、封筒の表に「ナノデバイス教員応募書類在中」と朱書すること。） 



【選考方法】 

提出書類により書面選考します。書面選考の後、必要に応じて面接し、その結果に基づき 

最終選考します。（面接の旅費は、応募者の負担となります。） 

 

【取得する個人情報についての取り扱いについて】 

応募書類により取得する個人情報は、採用者の選考および採用後の人事・給与・福利関係 

 に必要な手続き若しくは統計調査を行う目的で利用するものであり、この目的以外で利用ま 

たは提供することはありません。なお、採用に至らなかった方の応募書類は、当該採用選考 

業務終了後、適切な方法にて廃棄いたします。 

 

【退職手当について】 

国、独立行政法人、地方公共団体または国家公務員退職手当法に定める公庫等を退職後、 

引き続いて本学に採用される場合は、退職手当の算定の基礎となる在職期間は通算されません。 

法人化前の取り扱いとは異なりますのでご注意ください。なお、他の国立大学法人又は独立行 

政法人国立高等専門学校機構等を退職後、引き続いて本学に採用される場合は、現所属機関に 

同様の定めがある場合に限り、従来どおり通算されます。 

 

【男女共同参画について】 

広島大学は、男女共同参画を推進しています。本学は、「男女共同参画社会基本法」の趣 

旨に則り、業績（研究業績、教育業績、社会的貢献業績）および人物の評価において同等と認

められた場合は女性を採用します。 


